
プロセスガスライン用小流量フィルター
NASclean® プロセスガスライン用小流量フィルターは、

当社が独自に開発したステンレス鋼短繊維からなるメディアを使用したフィルターです。

超微細空孔のダブルレイヤーメタルメンブレン構造のため、ドライダウン特性、ガス置換特性に優れています。

高空隙率で流量特性に優れ、パーフェクトな除粒子性能を実現しました。

特徴

●優れた流量特性

●優れたドライダウン・ガス置換特性

●パーフェクトな除粒子性能

●コンパクトで経済的

NASclean ○R

● ISO9001  登録事業所：本社他全事業所
● ISO14001 登録事業所：枚方工場



www.n-seisen.co.jp semicon@n-seisen.co.jp

※その他形状も対応可能です。弊社までお問合せ下さい。
※VCR®はCajon Companyの商標です。
※日本国内でご使用の場合、最高使用圧力は1MPa未満です。

プロセスガスライン用小流量フィルター

標準仕様

形状寸法

N-30TF 1/4"VCR L84

N-50TF 3/8"VCR L96

N-100TF 1/2"VCR L134
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流量特性

※本カタログに記載されているデータは、特定条件下で得られた代表値です。
　製品の仕様が、ご使用条件に適合しているかご確認願います。
※また、当社はフィルターの商品性及び特定目的への適合性について保証しません。
　なお、製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
※ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。

NASclean ○R
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〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-1-1（興銀ビル）     TEL（06）-6222-5436　FAX（06）-6222-1250
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5（セントラルビル） TEL（03）-5203-1643　FAX（03）-5203-1648

〒573-8522 大阪府枚方市池之宮4-17-1  TEL（072）-840-1268　FAX（072）-840-5869

半導体販売部 半導体販売室

金属繊維技術部


